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PARECER DO CONSELHO CIENTIFICO SUPERIOR - N° 08/2010- CCS

PROCESSO.N®:
INTERESSADO:  Centro de Componentes Semicondutores - CCS
ASSUNTO: Plano para Gestdo e Compartilhamento do uso do Sistema de Litografia

por Feixes de elétrons.

O Conselho Cientifico Superior do Centro de Componentes Semicondutores - CCS
em Reunido Ordinaria de 2010, realizada em 07 de Julho, apos andlise aprovou o Plano para

Gestdo e Compartilhamento do uso do Sistema de Litografia por Feixes de elétrons.

A COCEN para ciéncia e demais providéncias.

Cidade Universitaria “Zeferino Vaz”
Campinas, 08 de Julho 2010.
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Plano para Gestao e Compartilhamento do uso do Sistema de
Litografia por Feixes de elétrons.

O Centro de Componentes Semicondutores (CCS) é um centro multidisciplinar da
Universidade Estadual de Campinas. Trata-se de um centro contanto com uma
infraestrutura para o funcionamento multiusuario e assim atua. O CCS conta com
seu orgao colegiado maximo, o Conselho Cientifico Superior, tendo como
membros o diretor do Instituto de Fisica, o diretor do Instituto de Quimica, o
diretor da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computagao, trés membros do
setor produtivo ou de centros de centros de P&D, dois representante dos
professores associados, um da carreira de pesquisador e um dos funcionarios. O
CCS conta atualmente com 15 professores associados.

O sistema de litografia por feixes de elétrons sera instalado, mantido operado e
utilizado segundo as seguintes normas:

(1) Instalagdo: O equipamento sera instalado nos laboratorios do Centro de
Componentes Semicondutores, ambiente adequado ao seu perfeito
funcionamento por contar com dreas limpas para micro e nano fabricagao
com controle de ventilagao, temperatura, umidade, vibragao e
interferéncia eletromagnética.

(2) Manutencgdo: A manutencdo serd executada preponderantemente pelo
fabricante. Suporte local sera dado por funcionarios do CCS
especificamente designados para esta fungdao. Um profissional, nivel
superior, do quadro do CCS, sera alocado para este fim. Este profissional
recebera treinamento do fabricante.

(3) Operagdo: O sistema serd operado pelo funcionario designado no item (2).
Também, pesquisadores e alunos poderdao operar o sistema apas
treinamento com o funcionario. A operacgao sera sempre de acordo com as
instrucdes do fabricante.

(4) Acesso ao Sistema:



a. O Conselho Cientifico Superior criara um comité gestor com
membros escolhidos entre os professores associados, pesquisadores
do CCS, membros de projetos vigentes no CCS e um membro externo
a UNICAMP. Este comité tera mandato de dois anos;

b. O Conselho Cientifico Superior criard um comité de usuarios que fara
reunides semestrais para avaliar a utilizagdao e funcionamento do
equipamento multiusuario. Um relatorio sera gerado para o comité
gestor a cada reuniao.

c. Serd criado um portal para a submissao de projetos para a utilizagao
do sistema. Toda a comunidade de Pesquisa, desenvolvimento e
ensino podera submeter projetos.

d. Os projetos serdo avaliados pelo comité segundo seu teor cientifico e
tecnolégico e adequagdo ao equipamento. Uma vez aprovado, o
projeto podera entrar no processo de agendamento de uso do portal.

e. A operacdo podera ser direta por usuarios treinados (vejam item (3)
ou por prestacao de servigo.

f. Usuarios com projetos vigentes no CCS terdao acesso gratuito ao
sistema.

g. Usuarios de projetos externos ao CCS terdo um custo/hora a ser
estabelecido pelo comité e aprovado pelo Conselho Cientifico
Superior do CCS. Os recursos arrecadados serao usados
integralmente para a manutengao do equipamento. Em casos
justificados, o comité podera autorizar a utilizagdo do sistema sem
custo para o usuario.

h. O comité apresentara relatérios anuais ao Conselho Cientifico
Superior para sua aprovagao. O carater multiusudrio serd um dos
principais itens avaliados no relatério. O conselho cientifico superior
poderd destituir o comité caso se julgue reprovado seu relatorio.

Em conclusdo, a gestdo do uso do equipamento tera amplo apoio institucional e
estara garantido para o uso de toda a comunidade, por ser integralmente
controlado pelo Conselho Cientifico Superior do CCS e por ser o CCS um centro
multidisciplinar essencialmente multiusuario.



